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Technické podminky

Dodavka ICP/MS spektrometru

1. Technické pozadavky na ICP/MS spektrometr

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
Li

Obecné charakteristiky systému

minimalni velikost, stolni systém

kolizné-reakéni cela umoznujici efektivni odstranéni polyatomickych interferenci

s pouzitim pouze €&istého kolizniho inertniho plynu He a bez pouZiti korekénich rovnic

Generator indukéné vazaného plazmatu

rozsah vykonu 500-1600 W pro rezimy ,cool“ a ,hot* plasma,

motorizovany posun (X-Y-Z) plazmové hlavice pro optimalni nastaveni analytické
zény

pomér vicenasobné ionizovanych iontt Ce?*/Ce* (Ba?*/Ba*) < 3%

pomeér iontd oxidd (CeO*/Ce*) = 1,5%

Zavadeéni vzorku do plazmového vyboje

peltierem chlazena mlzna komora v rozsahu min -5 az +20 °C

integrované, automatické a plné softwarem kontrolované on-line fedéni vzorku v
plynném stavu (aerosol) pfed vstupem do plazmového vyboje umozniujici pFivod
koncentrovanych vzorkl (az 25 % TDS)

Rozhrani plasma/hmotnostni spektrometr
interface musi umoznovat vyménu koénusul a ¢asti iontové optiky (extrakéni Cocky) bez
ztraty vakua ve spektrometru

Hmotnostni analyzator a detekéni systém

kvadrupolovy analyzator s kolizni nebo reakéni celou pro eliminaci spektralnich
interferenci

rozsah pokryti hmotnostniho spektra 5 az 255 amu

linearni dynamicky rozsah detektoru min. 11 Fadd

off-axis detektor pro minimalizaci Sumu a maximalni pomér signal/Sum

pracovni frekvence kvadrupdélového analyzatoru = 2,5 MHz

po rozSifeni moznost pouziti az 3 Cistych koliznich/reakénich plyna v jedné analyze
(min. Hz, NHz, O2, Xe a dalsi)

Citlivost (< 1,5% CeO*/Ce"):
(°Be) 2 55 Mcps/ppm

8y (*%In) = 300 Mcps/ppm,
238 (295T1) 2 250 Mcps/ppm

1.7.

Detekéni limity — He gas méd (< 1,5% CeO*/Ce"):

As(75) = 20 ppt
Se(78) < 40 ppt
(data pro reélnou matrici s interferencemi: min. HNO3, HCI, Ca?")

1.8.

Detekéni limity - no gas méd (< 1,5% CeO*/Ce"):

Be (9) < 0.2 ppt
In (115) < 0.05 ppt
Bi (209) < 0.09 ppt
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1.9.

1.10.

1.11.

2.
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Software ICP MS spektrometru
ovladaci software umoznujici ovladani vSech ¢asti ICP-MS sytému

Autosampler s kapacitou min. 180 pozic pro vzorky
autosampler pIné ovladan ICP-MS softwarem

Dalsi vybaveni ICP/MS systému

kompletni vakuovy systém

automaticka chladici jednotka s uzavienym vodnim chladicim systémem
fidici PC sestava v€etné laserové tiskarny

DalSi pozadavky

instalace kompletniho ICP-MS systému a pfedvedeni vSech vy3e uvedenych
vyrobcem deklarovanych technickych parametru

zakladni zaskoleni obsluhy béhem instalace a dale aplika¢ni Skoleni s rozsahem min.
6 pracovnich dni

zavedeni metod pro analyzu environmentalnich vzorkl — v§echny typy vod

zajisténi servisu do 48 hodin, vlastnimi silami (bez subdodavatele)
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